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四日市工場

 

汚染土壌対策に関する技術・工法の公募
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試験範囲内側の井戸配置

揚水井
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観測井(No.2)

薬剤混合槽

沈下計測位置
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四日市工場

 

汚染土壌対策に関する技術・工法の公募

地下水揚水、メタガード液注入状況
地下水揚水状況

メタガード液注入状況

揚水時の沈下測定(沈下なし)

メタガード液 井戸No.7への注入

注入井(No.7)

井戸No.7における揚水

揚水井(No.7)
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